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摘要(译)

一种超声波检查器，能够产生发送光束，该发送光束包括通过超声波脉
冲的一次发送在超声波传播方向上在宽范围内具有均匀宽度的主光束。
对于构成发送孔径的每个元件计算对应于具有在超声波传播方向上设定
的多个焦点的发送脉冲波的焦距的多个发送延迟时间值的加权平均值，
并将其用作延迟。时间。发射波前的曲率在发射孔的中心部分接近短焦
距，并且在周边部分中接近长焦距。因此，可以产生包括在超声波传播
方向上在宽范围内具有均匀宽度的相对窄的主光束的发送光束。
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